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摘要(译)

激光诱导的超声波设备和使用其生成图像的方法。激光诱导超声波装置
包括激光源，其将激光束照射到目标物体和热弹性材料;热弹性材料，其
将激光束转换为第一超声波并将第一超声波照射到目标物体;接收单元接
收第一超声波的回波声波，并接收由于激光束而由目标物体产生的第二
超声波。
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